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Wsp·ğrzňdnoŜciowa Maszyna Pomiarowa Prismo Navigator 

SğuŨy do pomiar·w wielkoŜci geometrycznych element·w 
przestrzennych. 
WyposaŨona jest w centralnŃ precyzyjnŃ, skanujŃcŃ gğowicň 
pomiarowŃ VAST Gold  S-ACC. Posiada moŨliwoŜĺ zmiany 
gğowicy centralnej na przegub obrotowo-wychylny oraz 
podğŃczenia gğowic optycznych (laserowa, kamera CCD). 

Parametry: 

- zakres pomiarowy X=900mm; Y=1200mm; Z=700mm 

- MPE_E =0,9+L/350mm 

- MPE_P = 1,0 mm 

- MPE_RONt = 1,0 mm 

- MPE_THP = 1,9 mm 

 

Optyczna maszyna pomiarowa Venture 

Optyczna maszyna pomiarowa w wersji CNC, kt·ra ĞŃczy 
klasycznŃ stykowŃ wsp·ğrzňdnoŜciowŃ maszynň pomiarowŃ z 
pğaskim, optycznym systemem pomiaru.  Zmienne przybliŨenie 
obiektywu pozwala na pomiary bardzo mağych element·w. 
Posiada trzy Ŧr·dğa oŜwietlenia: 

- centralnie przez obiektyw, 

- diodowe pierŜcieniowe wok·ğ obiektywu, 

- przechodzŃce. 
Zakres pomiarowy 300x300x160 

mailto:adamczak@tu.kielce.pl
mailto:swiderski@tu.kielce.pl
mailto:t.dobrowolski@tu.kielce.pl
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Profilometr stykowy Form Talysurf PGI 1230 

System pomiarowy do kompleksowych pomiar·w struktury 
geometrycznej powierzchni Form Talysurf PGI 1230 firmy Taylor 
Hobson umoŨliwia bardzo precyzyjne pomiary topografii 
powierzchni 2D i 3D ze wzglňdu na zamontowany przetwornik w 
osi Ăzò ï interferometr laserowy uzyskujŃcy rozdzielczoŜĺ 
wynoszŃcŃ 0,8 nm.   

DokğadnoŜĺ pozycjonowania w osi Ăzò w autokontakcie Ò 1,0 mm.  

Zakres pomiaru w osi Ăzò wynosi 12,5 mm. 

Maksymalna dğugoŜĺ pomiarowa 2D wynosi 200 mm  

z pr·bkowaniem co 0,125 mm co odpowiada 1 600 000 punkt·w 
pomiarowych na jeden pomiar.  

ProstoliniowoŜĺ  zespoğu przesuwu Ò 0,2 mm na dğugoŜci 200 mm. 

 

mailto:adamczak@tu.kielce.pl
mailto:swiderski@tu.kielce.pl
mailto:t.dobrowolski@tu.kielce.pl
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Profilometr stykowy TOPO 01 

System pomiarowy do pomiar·w chropowatoŜci powierzchni. 
WyposaŨony w gğowicň indukcyjnŃ o zakresie 1 mm.  

Ostrze diamentowe o kŃcie 90o oraz promieniu zaokrŃglenia 2mm. 

Maksymalna dğugoŜĺ pomiarowa 120mm z pr·bkowaniem co 0,5 mm.  

MoŨliwoŜĺ podğŃczenia stolika do pomiar·w 3D oraz gğowicy 
konturografu. 

 

 

mailto:adamczak@tu.kielce.pl
mailto:swiderski@tu.kielce.pl
mailto:t.dobrowolski@tu.kielce.pl
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Profilometr optyczny Talysurf CCI Lite 

System pomiarowy Talysurf CCI sğuŨy do wykonywania 
optycznych, bezstykowych pomiar·w i analiz struktury 
geometrycznej powierzchni.  

WyposaŨony jest w zestaw obiektyw·w : x2,5 ; x10 ; x20 ; x50.  

System umoŨliwia analizň struktury geometrycznej powierzchni  
z rozdzielczoŜciŃ pionowŃ dochodzŃcŃ do 0,01 nm.  

RozdzielczoŜĺ pozioma osiŃgana przez urzŃdzenie jest rzňdu  

0,33 mm (dla obiektywu x50).  

Zakres pomiarowy w osi Z wynosi 2,2 mm.  

Profilometr posiada moŨliwoŜĺ sklejania (stichingu) mierzonej 
powierzchni.  

WyposaŨony jest w pneumatyczny system wibroizolacji.  

Do analizy wynik·w pomiar·w wykorzystywane jest oprogramowanie 
TalyMap Platinium. 

 

mailto:adamczak@tu.kielce.pl
mailto:swiderski@tu.kielce.pl
mailto:t.dobrowolski@tu.kielce.pl
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Mikroskop siğ atomowych Dimension Icon 

System pomiarowy do pomiar·w struktury geometrycznej 
powierzchni 2D i 3D. 

- Zakres pomiarowy X-Y mikroskopu wynosi: 90x90 mm.  

- Zakres pomiaru w osi Z ï 10 mm.  

- Maksymalny szum w pionie < 30 pm RMS.  

- Optyka mikroskopu ï 5 megapixelowa cyfrowa kamera.  

- Mikroskop umoŨliwia wykorzystanie nastňpujŃcych tryb·w pracy: 
ScanAsyst, Tapping Mode, Concact Mode.  

- WyposaŨony jest w pneumatyczny system wibroizolacji.  
Maksymalne wymiary mierzonej pr·bki: Ŝrednica < 210 mm; 
wysokoŜĺ< 15 mm 
 

mailto:adamczak@tu.kielce.pl
mailto:swiderski@tu.kielce.pl
mailto:t.dobrowolski@tu.kielce.pl
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Wsp·ğrzňdnoŜciowa Maszyna Pomiarowa Eclipse 

SğuŨy do pomiar·w wielkoŜci geometrycznych element·w 
przestrzennych. WyposaŨona jest w gğowicň impulsowŃ.  
 
Zakres pomiarowy X=700mm; Y=700mm; Z=600mm 

MPE_E =2,5+L/300mm 

 

mailto:adamczak@tu.kielce.pl
mailto:swiderski@tu.kielce.pl
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Wielosensorowa Wsp·ğrzňdnoŜciowa Maszyna 
Pomiarowa O-Inspect 

O-INSPECT to multisensorowa maszyna pomiarowa integrujŃca  
4 urzŃdzenia pomiarowe: projektor profilowy, wsp·ğrzňdnoŜciowŃ 
maszynň pomiarowŃ, mikroskop warsztatowy oraz konturograf. 
Technologia multisensorowa zapewnia bardzo wysokŃ dokğadnoŜĺ 
i optymalizuje powtarzalnoŜĺ wynik·w pomiaru z moŨliwoŜciŃ 
wyraŨenia ich w formie tolerancji ksztağtu i/lub poğoŨenia.  
WyposaŨona jest w trzy gğowice: 

- Stykowa VAST XXT 

- Optyczna ï telecentryczny obiektyw o 12 krotnym przybliŨeniu 

- Konfokalna o zakresie w osi z =10 mm 

 

Ramiň pomiarowe MCAx25 ze skanerem Metris MMDx50 

Mobilny system pomiarowy wyposaŨony w gğowicň stykowŃ oraz 
laserowy system skanujŃcy stosowany do inŨynierii odwrotnej oraz 
kontroli wielkoŜci geometrycznych wytwarzanych element·w.  
Zakres pomiarowy ramienia do 2,5 m. Gğowica laserowa  

o szerokoŜci wiŃzki skanowania 50 mm i rozdzielczoŜci 7 mm.  

mailto:adamczak@tu.kielce.pl
mailto:swiderski@tu.kielce.pl
mailto:t.dobrowolski@tu.kielce.pl
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System pomiarowy do zarys·w ksztağtu Talyrond 365 

PrzyrzŃd z obrotowym stoğem sğuŨŃcy do zautomatyzowanego 
pomiaru zarysu okrŃgğoŜci, prostoliniowoŜci, walcowoŜci i pğaskoŜci.  
WyposaŨony w gğowicň indukcyjnŃ o zakresie 2,2 mm.  

Stolik ğoŨyskowany aerostatycznie z maksymalnym obciŃŨeniem  
50 kg.  

KoŒc·wka pomiarowa zakoŒczona kulkŃ rubinowŃ o Ŝrednicy 3 mm.  

Automatyczne centrowanie i poziomowanie mierzonego elementu. 

BğŃd wrzeciona promieniowy - Max +/-(0,02ɛm+0,0003ɛm/mm). 

BğŃd wrzeciona osiowy -i Max +/- (0,02ɛm+0,0003ɛm/mm). 

 

mailto:adamczak@tu.kielce.pl
mailto:swiderski@tu.kielce.pl
mailto:t.dobrowolski@tu.kielce.pl
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System pomiarowy do zarys·w ksztağtu Talyrond 73 

PrzyrzŃd z obrotowym wrzecionem sğuŨŃcy do pomiaru zarysu 
okrŃgğoŜci.  

WyposaŨony w gğowicň indukcyjnŃ o  zakresie 0,4 mm.  

Rňczne, dwustopniowe centrowanie mierzonego detalu (zgrubne 
oraz precyzyjne).  

PrzyrzŃd wsp·ğpracuje z autorskim oprogramowaniem ROFORM 
pracownik·w Politechniki świňtokrzyskiej. 

Dodatkowym wyposaŨeniem jest urzŃdzenie do pozycjonowania 
kul do pomiaru sferycznoŜci.  

mailto:adamczak@tu.kielce.pl
mailto:swiderski@tu.kielce.pl
mailto:t.dobrowolski@tu.kielce.pl
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System pomiarowy do zarys·w ksztağtu Talycenta 

PrzyrzŃd z obrotowym stolikiem sğuŨŃcy do zautomatyzowanego 
pomiaru zarysu okrŃgğoŜci, prostoliniowoŜci i walcowoŜci. 
WyposaŨony w gğowicň indukcyjnŃ o  zakresie 0,4 mm.  

Stolik ğoŨyskowany hydrostatycznie z maksymalnym obciŃŨeniem 
75 kg.  

Automatyczne centrowanie i poziomowanie elementu pomiarowego.  

PrzyrzŃd zostağ zmodernizowany i zautomatyzowany poprzez 
kompleksowŃ wymianň elektroniki i zastosowanie oprogramowania 
ROFORM do sterowania i obr·bki sygnağu.  
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